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A measurement pickup is proposed, which has a sensor element for detecting a measurement value that 
is applied to a carder part (2) and has an electronic measurement circuit (4) for the measurement value 
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Beschreibung 

Stand der Technlk 

[0001] Die Erflndung betrifft einen Messwertaufneh- 
mer, insbesondere einen elektrischen Messwertaufneh- 
mer fur Bewegungen elnes mechanischen Tells, nech 
dem Oberbegriffdea Hauptanspruchs und eln Verfahren 
zu dessen HereteJIung. 

[0002] Bet einem aus der DE 38 27 937 A1 bekannten 
Messwertaufhehmer ist eine Messschaltung mrt einem 
Sensorelement auf Tragerteiien angeordnet und mit ei- 
nem Gehause umgeben. Das Gehause weist ein kap- 
penartlges Anschlusstell auf, welches das eine Ende el- 
nes AnschluGkabels aufinimmt. Das kappenartige An- 
schlusstell, das eln erstes Tragerteil blldel, nimmt eln 
zweltes Tragerteil auf, welches zusammen mit einem 
vierten Tragerteil ein drittes Tragerteil aufhlmmt und 
rum ersten Tragerteil positionlert ist 
[000?] Die elektronische Messschattung ist zwischen 
dem dritten Tragerteil und dem vierten Tragerteil in einer 
Kammer angeordnet und mittels einer Gie&masse ver- 
gossen. Diese elektronische Schalturtg Ist mit einem 
Leitungsstuck verbunden, welches zwischen dem zwei- 
ten und vierten Trigerteil in Richtung auf das Sensor- 
element geftlhrt Ist. Im Berelch des Sensorelementes 
1st zum zwetten und vierten Tragerteil eln welteres Tra- 
gerteil angeordnet, welches das Sensorelement auf- 
rdrnmt Das Gehiuse umglbt dabei zumfndest teilweise 
das zwelte, drftte, vierte und ein weiteres Trigerteil und 
grerft an dem ersten Tragerteil, welches als das kappen- 
formige Anschlussteil ausgeblidet ist, an. Damit der 
Messwertaufnehmer in seiner bestimmungsgema&en 
Position angeordnet werden kann, ist ein weiteres Tra- 
gerteil vorgesehen, welches eine Bohrung zur Aufhah- 
me des Gehiuses aufweist und darin den Messwertauf- 
nehmer tragt. 

[0004] Eine derartige Ausgestattung eines elektri- 
schen Messwertaufnehmers weist vorallem den IMach- 
teil auf, dass, wie oben beschrieben, eine VIetzahl von 
Tragerteiien erforderlich ist, urn die Messschattung auf- 
zunehmen und urn eine eiektrische Verbindung zwi- 
schen dem Sensorelement und dem AnschluQkabeJ 
mittels elektrischer Verbindungsieitungen zu schaffen. 
Dies erfordert eine komplizierte Aiebildung der zahlrei- 
chen Tragerteile, wodurch hone Werkzeugkosten ent- 
stehen. Weiterhin ist die Montage aufgrund der hohen 
Anzahl von Tragerteiien kosterrintensiv. Hinzu kommt, 
dass durch die komplizierte Ausgestattung der Trager- 
teile und die dadurch bedingte zwangsweise Reihenfol- 
ge der Montage eine hohe Fehlerquote bezQglich der 
Funktionstuchtigkeit eines derartigen elektrischen 
Messwertaufhehmers gegeben ist 

Vorteile der Erflndung 

[0005] Der Messwertaufnehmer nach der eingangs 
erwShnten Gattung Ist mit den erflndungsgema&en 



Merkmalen des Hauptanspruchs In vortellhafter Weise 
wertergebildet, da hiereineJnfacherund kompakter Auf- 
bau mdgUch geworden Ist. Auf einfache Welse sind an 
einem einzigen Tragerteil (tea Sensorelement, die 
5 Messschaltung, die Kontaktstifte und die Verbindungs- 
ieitungen angebracht. Das Tragerteil besteht erfirv 
dungsgem8fc aus einem mit Palladium gefullten Kunst- 
stoffkorper, auf den an vorgegebenen Stelien Leiterbah- 
nen zur Bildung der Verbindungsieitungen galvanisch 
io anbringbar sind. 

[0000] Bei einer altemativen Ausfuhrungsfcrm des 
Messwertaufnehmers sind an einem ersten Tragerteil 
das Sensorelement, die Messschaltung und die Verbin- 
dungsieitungen; die Kontaktstifte sind an einem weite- 
1Q ren Trigerteil angebracht Auch hler besteht das erste 
Trigerteil aus einem mit Palladium gefflllten Kunststoff- 
korper, auf den an vorgegebenen Stelien Leiterbahnen 
zur Bildung der Verbindungsieitungen galvanisch an- 
bringbar sind. Mit dieser zweiteillgen Version des Tra- 
20 gerteils kdnnen auf einfache Weise verschiedene Larv 
genversionen des Messwertaufhehmers realisiert war- 
den, da das weitere Tragerteil mit den Kontaktstiften se- 
parat auf das erste Tragerteil aufgesetzt werden kartn. 
Die Kontaktstifte kdnnen in beiden Fallen galvanisch 
25 durch eine Cu- oder Sn-Schicht aufgebracht werden 
Oder auch durch ein metailisches Einlegeteil hergestellt 
werden. 

[0007] Urn den Messwertaufnehmer ate Phasertge- 
ber zur Erfassung des Drehwinkeis in einer mechanl- 
schen Anordnung auszubilden, ist das Sensorelement 
aus einem in das Tragerteil eingegossenen Oder ver- 
spannten Magneten gebildet und mit einem Hall-Ele- 
ment, als Bestandteil der Messschattung, wird eine Be- 
ernflussung des Magnetfeides durch ein drehendes Teil 
detektiert. 

[0008] Die Herstellung des erfindungsgemafien 
Messwertaufnehmers kann insbesondere dadurch ver- 
einfacht warden, dass separate elektronische Bauele- 
mente und/oder integrterte elektronische Schaltungen 
der Messschaltung direkt auf die Oberflache des Tra- 
gerteil s fur das Sensorelement aufgebracht werden 
kdnnen. Die elektrischen AnschlGsse werden dabei 
durch Reflowldten oder Borden der Anschlussdrihte 
rrdt den als Leiterbahnen funglerenden Stelien der 
Oberflache des Tragertetls in besonders vortellhafter 
Weise hergestellt. 

[0009] Es ist weiterhin besonders vorteilhaft, wenn 
die Verbindungsieitungen, insbesondere in Lingsrich- 
tung zwischen dem Sensorelement und den Kontaktstif- 
ten, auf der Oberflache des Trdgerteils Weilen zur Er- 
moglicrtung einer Ldngsdehnung aufweisen. Hiermit 
kann auf einfache Weise eine Temperaturausdehnung 
des Tragerteils kompensiert werden. 
[0010] Bei einem besonders vorteflhaften Heretel- 
lungsverfahren wird in einem ersten Verfahrensschrltt 
elnes sogenannten "Molded Interconnected Device 
(MID) n -HersteIlungsverfahrens zunachst das mit Palla- 
dium gefDJIte Tragerteil spritzgegossen. In einem zwei- 
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ten Verfahrensschrttt warden die Bereiche des TrSger- 
tells, an denen kelne elektrisch leltenden Verblndungen 
entstehen scllen, mltelnar Kunststoff-Schutzschlcht be- 
spritzt In einem dritten Verfahrensschritt wenden so- 
dartn die elektrtschen Verbindungsleltungen gatvanisch 
auf die nicht umspritzte OberfUiche des Trfigerteils euf- 
gebracht, wodurch sJch die Leiterbahnen herausbilden. 
[0011] In einem vierten Verfahrensschritt wird das 
Sensorelement und (fie Messschaltung angebracht 
Hierbei kann beispieisweise der Magnet mit Rippen auf 
Abstand gehaften und lagefixiert im Tragerteil montiert 
warden. Die somit montierten Bauelemente kdnnen Im 
Berelch des Sensoreiementa noch mit einem Kunst- 
stoff- oder Keramikdecket abgedeckt, verkiebt Oder 
warmverstemmt werden. Anschliefcend wild In einem 
fQnften und letzten Verfahrensschritt die gesamte An- 
ordnung mit Kunststcff umsprftzt 

Zeichnunq 

[0012] Ausfuhrungsbeispiele des erfindungsgemS- 
fien Messwertaufnehmers werden anhand der Zeich- 
nung ertautert Es zeigen: 

Figur 1 einen Schnitt durch einen Messwertaufneh- 
mer mit einem Tragertefl fGr das Sensorelement 
und einem weiteren Tragerteil fQr das Kontakteie- 
ment; 

Flgur2eine Detailansicht vcn gewellten Leiterbah- 
nen auf dem Tragerteil; 

Figur 3 eine Ansicht auf den Messwertaufnehmer 
nach Figur 1 von vorn auf die Kontaktstifte und 

Figur 4 einen Schnitt durch einen Messwertaufneh- 
mer mit einem einstuckigen Tragerteil fur das Sen- 
sorelement und fur das Kontaktelement mit einer 
Kunststoff-Umspritzung els Gehfiuse. 

Beschreibung der Ausfuhrurtgsbelspiele 

[0013] in Figur 1 ist ein Messwertaufnehmer 1 ge- 
zelgt, derate PhasengeberfGreine Drehwinkeimessung 
oder als Drehzahlsensor beispieisweise in Kraftfahrzeu- 
gen einsetzbar ist Der Messwertaufnehmer 1 weist ein 
Tragerteil 2 auf, das aus einer mit Palladium gefuliten 
Kunststofltnasse in der benotigten Form gegossen ist. 
[0014] Im unteren Tefl des Tnlgerteils 2 ist ein Magnet 
3 als Bestandteil eines Sensoreiementa und eirte, in ei- 
ner fur slch bekannten Art und Weise erbeitende Mess- 
schaltung 4 angeordnet die mit einer Keramikkappe 5 
verschlossen ist Im Inneren des TrSgerteils 2 kann aus 
KostengrQnden eine einfache FQIimasse 6, ev. auch ein 
Nichteisenmetall , angebracht werden. Am oberen Ende 
des Tr§gerteils 2 ist bei diesem AusfBhrungsbeispiel ein 
welteres Trfigerteil 7 angeordnet, das Kontaktstifte 8 fur 
ein fiuSeres, hier rtlcht dargestelltes, Anschlusskabel 



trfigt 

[001 5] Auf den Trfigerteilen 2 und 7 slnd Lettetbahnen 
9, 10 und 11 ate Vertindungsleltungen zwischen der 
Messschaltung 4 und den Kontaktstiften 8 mit einem so- 

5 genannten "Molded Interconnected Device (M I D)"-Her- 
steUungsverfahrens aufgebracht Die Leiterbahnen 
9,10 und 11 kdnnen dabei bevorzugt auch geweilt sein, 
wieesin Rgur2 im Detail dargesteltt ist. Die Lage dieser 
Verbindungsleitungen 9, 10 und 11 auf denTragerteilen 

10 2 und 7 ist aus einer anderen Ansicht des Messwertauf- 
nehmers 1 nach Figur 3 deutDch ersichtllch. 
[0016] Bei dem zuvor erwahnten MID-Herstellungs- 
verfahren wild zundchst das mit Palladium gefQIIte Tra- 
gerteil 2 bzw. 7 sprltzgegossen. in einem zwelten Ver- 
ts fahrensschritt werden die Bereiche des Trfigertells, an 
denen kelne Leiterbahnen 9, 10 oder 11 entstehen sol- 
len, mit einer KunststolT-Schutzschicht besprttzt In ei- 
nem dritten Verfahrensschritt werden sodann die Leiter- 
bahnen 9, 10 und 11 galvantech auf die nicht umspritzte 

20 Oberflache des Tragerteils 2 und 7 aufgebracht 

[001 7] In einem vierten Verfahrensschritt wird der Ma- 
gnet 3 als Teil des Sensorelements und die Messschal- 
tung 4 angebracht. Hierbei kann beispieisweise der Ma- 
gnet 3 mH Rippen auf Abstand gehalten und lagefixiert 

26 im Trfigerteil 2 montiert werden. Die somit montierten 
Bauelemente 3 und 4 slnd beim AusfQhrungsbeispiel 
mit einem aufgedipsten KeramJkdeckel 5 abgedeckt 
und in einem fQnften und letzten Verfahrensschritt wird 
die gesamte Anordnung mtt Kunststoff, z.B. mit 

30 PA6.6GF35, umspritzt. 

[0018] Beim Ausfuhrurtgsbeispiel nach Hgur4 ist nur 
ein Tragerteil 2 vorhanden, das im unteren Teil den Ma- 
gneton 3 und die Messschaltung 4 und im oberen Teil 
die Kontaktstifte 8 trfigt. Ansonsten ist das Ausfuhrungs- 

35 beispiel nach der Figur 4 identisch mit dem Ausfuh- 
rungsbeispiel nach der Figur 1 . Aus der Figur 4 ist auch 
noch das Gehfiuse 12 als Ergebnis der Kunststoff-Um- 
spritzung zu erkennen. Dieses Gehause 12 kann bei- 
spieisweise Ober ein Gewinde 13 und einen Dichtungs- 

40 ring 14 im Berelch eines drehenden Teils in einem Kraft- 
fahrzeug montiert werden. Ein kappenformiges An- 
schlussteil 15 sorgt hierbei fur eine geschOtzte An- 
schlussmdglichkeit von fiuderen Anschlusskabein an 
die Kontaktstifte 8 im oberen Berelch des Tragerteils 2. 

46 

Patentansprtiche 

1. Me&wertaufnehmer mit einem Gehause (12), das 
so fblgende Bauelemente umschfleftt 

ein an einem Tragerteil (2) angebrachtes Sen- 
sorelement (3) zur Erfassung eines Mefcwer- 
tes, 

«s eine elektronische M e&schattung (4) fur den er- 

faBten MeSwert, 

ein an einem Trfigerteil (2, 7) angebrachtes 
Kontaktelement mit Kontaktstiften (8) fQr die 
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Welteriertung elektrtecher Ausgangssig nale, 
elektrische Verblndungsleitungen (9, 10, 11) 
zwischen dam Sensorelement, der MeBschai- 
tung (4) und den Kontaktstiften (8) und 
eine Kunststoffurnspritzung ate Gehause (12) « 
fur die Bauelemente, wobai an einem Tragerteil 
(2) das Sansorelament (3), die Meftschaltung 
(4), die Kontaktstifte (8) und die Verblndungs- 
leltungen (9, 10, 11) angebracht sind, wobei 
das Tragerteil (2, 7) aus einem mil Palladium 10 
gefuilten Kunststoffko rper besteht, auf den an 
vorgegebenen Stellen Leiterbahnen (9, 10, 11) 
zur BUdung der Verblndungsleitungen galva- 
nisch anbringbar slnd und wobei das Sensor- 
element bus einem in das Trggerteil (2, 7) ein- tfl 
gegossenen oder verspannten Magneten (3) 
und einem Hall-Element besteht. 

2. MeSwertaufnehmer mrt einem Gehause (12), das 
folgende Bauelemante umschlieftt 20 

ein an einem Tragerteil (2, 7) angebrachtes 
Sensorelement (3) zur Erfessung eines 
Meftwertes, 

eine elektronlsche Meftschaltung (4) fur den er- 26 
faSten Meftwert, 

ein an einem Tragerteil (2, 7) angebrachtes 
Kontaktelement mit Kontaktstiften (8) fur die 
Welteriertung elektrischer Ausgangsslgnale, 
elektrische Verblndungsleitungen (9, 10, 11) 30 
zwischen dem Sensorelement (3), der 
Meftschaltung (4) und den Kontaktstiften (8) 
und eine Kunststoffurnspritzung als Gehause 
(12) fur die Bauelemente, wobei an einem er- 
sten Tragerteil (2) das Sensorelement (3) f die 35 
Meftschaltung (4) und die Verblndungsleitun- 
gen (9, 10, 11) sowie die Kontaktstifte (6) an 
einem werteren Tragerteil (7) angebracht sind, 
wobei die Trigerteile (2, 7) aus einem mit Pal- 
ladium gefuilten KunststofVkdrper bestehen, <o 
auf den an vorgegebenen Stellen Leiterbahnen 
(9, 10, 11) zur Bildung der Verbindungsleitun- 
gen galvanisch anbringbar sind, und 
wobei das Sensorelement aus einem in das er- 
ste Tragerteil (2) eingegossenen oder ver- <& 
spannten Magneten (3) und einem Hall-Ele- 
ment besteht 

3. M e&wertaufneh me r nach einem der vomergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzelchnet, daft so 
separate elektronische Bauelemante und/oder inte- 
grlerte elektronische Schalturtgen direkt auf die 
Oberflache des Tragerteils (2, 7) fur das Sensorele- 
ment (3) auljgebracht slnd, wobei die elektrischen 
AnschlQsse durch Reflow-Loten oder Bortden mit & 
den als Leiterbahnen (9, 10, 11) fungierenden Stel- 
len der Oberflache des Trggerteils (2, 7) hersteObar 
slnd. 



4. Meftwertaufhehmer nach einem der vomerge hen- 
den AnsprOche, dadurch gekennzelchnet, daft 
die Verblndungsleitungen (9, 10, 11), irtsbesondere 
in Langsrichturtg zwischen dem Sensorelement (3) 
und den Kontaktstiften (8), auf der Oberflache des 
Tragerteils (2) We Den zur ErmdgJIchung einer 
Lgngsdehnung aufweisen. 

5. Verfahren zur Herstellung eines Meftwartaumeh- 
mers nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzelchnet, daft in einem ersten 
Verfahren sschritt eines Molded Interconnected De- 
vice (MID)-Herstellungsverfartrens des mit Palladi- 
um gefOltten Trggerteils (2, 7) sprrtzgegossen wird, 
daft In einem zweiten Verfahrensschritt auf die Be- 
reiche des Tr&gerteils (2, 7), an denen keine elek- 
trisch lertenden Verbindungen (9, 10, 11) erttstehen 
sollen, eine Kunststoffschicht aufgespritzt wird, daft 
in einem dritten Verfahrensschritt die Verblndungs- 
leitungen (9, 10, 11) galvanisch auf die Oberflache 
des Tragerteils (2, 7) airfgebracht werden und daft 
in einem vierten Verfahrensschritt das Sensorele- 
ment (3) und die Mefischaltung 

(4) angebracht werden, sowie in einem funften 
Verfahrensschritt die gesamte Anordnung mit 
Kunststoff umsprftzt wird. 



Claims 

1 . Transducer with a housing (12), which encloses the 
following components: 

a sensor element (3) attached to a support part 

(2) for sensing a measured value, 

an electronic measuring circuit (4) for the 

sensed measured value, 

a contact element attached to a support part (2, 

7) and 

having contact pins (8) for the passing on of 
electrical output signals, 
electrical connecting lines (9, 10, 11) between 
the sensor element the measuring circuit (4) 
and the contact pins (8) and 
a plastic encapsulation as the housing (12) for 
the components, with the sensor element (3), 
the measuring circuit (4), the contact pins (8) 
and the connecting lines (9, 10, 11) being at- 
tached to a support part (2), the support part (2, 
7) comprising a body of plastic which is filled 
with palladium and to which conductor tracks 
(9, 1 0, 11) can be electrode posited at predeter- 
mined locations for forming the connecting 
lines, and the sensor element comprising a 
magnet (3) moulded or clamped into the sup- 
port part (2, 7) and a Hall element 
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2. Transducer wtth a housing (12), which encloses the 
following components: 

a sensor element (3) attached to a support part 
(2, 7) for sensing a measured value, « 
an electronic measuring circuit (4) for the 
sensed measured value, 
a contact element attached to a support part (2, 
7) and 

having contact pins (6) for the passing on of 10 
electrical output signals, 
electrical connecting lines (9, 10, 11) between 
the sensor element (3), the measuring circuit 
(4) and the contact pins (6) and 
a plastic encapsulation as the housing ( 1 2) for t a 
the components, with the sensor element (3), 
the measuring circuit (4), the contact pins (8) 
and the connecting lines (9, 10, 11) being at- 
tached to a first support part (2) and the contact 
pins (8) being attached to a further support part 20 
(7), the support parts (2, 7) comprising a body 
of plastic which is filled with palladium and to 
which conductor tracks (9, 1 0, 1 1 ) can be eleo- 
trodeposited at predetermined locations for 
forming the connecting lines, and the sensor el- 2 ^ 
ement comprising a magnet (3) moulded or 
clamped into the first support part (2) and a Hall 
element. 

3. Transducer according to one of the preceding 30 
claims, characterized In that separate electronic 
components and/or integrated electronic circuits 
are applied directly to the surface of the support part 

(2, 7) for the sensor element (3), it being possible 
for the electrical connections to be produced by re- ss 
flow soldering or bonding to the locations of the sur- 
face of the support part (2, 7) acting as conductor 
tracks (9, 10,11). 

4. Transducer according to one of the preceding <o 
claims, characterized In that the connecting lines 

(9, 1 0, 1 1 ) have waves to permit longitudinal exten- 
sion, In particular In the longitudinal direction be- 
tween the sensor element (3) and the contact pins 
(8), on the surface of the support part (2). 46 

5. Method for producing a transducer according to one 
of the preceding claims, characterized in that in a 
first method step of a moulded interconnected de- 
vice (MID) production process the support part (2, so 
7) filled with palladium is Injection-moulded, in that 

in a second process step a layer of plastic is 
sprayed onto the regions of the support part (2, 7) 
at which no electrically conducting connections (9, 
10, 11) are to be created, In that in a third method & 
step the connecting lines (9, 10, 11) are electrode- 
posited onto the surface of the support part (2, 7) 
and In that In a fourth method step the sensor ele- 



ment (3) and the measuring circuit (4) are attached, 
and furthermore In that in a fifth method step the 
entire arrangement is encapsulated in plastic. 



Revertdicattons 

1 . Tranaducteur ccmportant u n bottler ( 1 2) et ayant ies 
composants suivants : 

- un element de capteur (3) prevu sur une piece 
de support (2) pour satsfr une valeur de mesu- 
re, 

- un circuit de mesure electronlque (4) pour la va- 
leur de mesure saisle, 

- un 6i6ment de contact avec des broches de 
contact (8) pour la transmission des signaux 
electriques de sortie, prevus sur I'une des pie- 
ces de support (2, 7), 

- des lignes de liaisons electrtques (9, 10, 11) en- 
tre I'element de capteur, le circuit de mesure (4) 
et Ies broches de contact (6) et, 

- un enrobage en matiere plastique injectee 
comme boltier (12) pour Ies composants, 
une piece de support (2) etant munie de Pele- 
ment de capteur (3), du circuit de mesure (4), 
des broches de contact (8) et des lignes de 
liaisons (9, 10, 11), 

la piece de support (2, 7) etant formee d'un 
corps en matiere plastique charge de palladium 
avec d des endroits predetermines, des che- 
mins conducteurs (9, 10, 11) mis en place de 
maniene gelvanique pour former Ies lignes de 
liaisons, et Petement de capteur etant forme 
d'un aimant (3) coule ou serre dans la piece de 
support (2, 7) et d'un element d effet Hall. 

2. Transducteur ccmportant un boltier ( 1 2) et ayant Ies 
composants suivants i 

- un element de capteur (3) prevu sur une piece 
de support (2, 7) pour detecter une valeur de 
mesure, 

- un circuit de mesure 6lectroraque (4) pour la va- 
leur de mesure d6tect6e, 

- un element de contact avec des broches de 
contact (8) pour la transmission des signaux 
electriques de sortie, sur rune des pieces de 
support (2, 7), 

- des lignes de liaisons electriques (9, 10, 11) en- 
tre I'element de capteur (3), le circuit de mesure 
(4) et Ies broches de contact (8) ainsi qu\jne 
injection de matiere plastique comme bofrJer 
(12) pour Ies composants, 

- une premiere piece de support (2) portent Pele- 
ment de capteur (3), le circuit de mesure (4), et 
des lignes de liaisons (9, 10, 11), ainsi quXirte 
autre piece de support (7) portent Ies broches 
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de contact (8), 
- les pldces de support (2, 7) Stent fornixes <fun 
corps en matters plastique charge de palladium 
et sur lequel on a applique par vole gah/anlque 
des chemins conducteurs (9, 10, 11) pour for- 5 
mer les lignes de liaisons 6 das endroits deter- 
mines, et 

I'element de capteur est forme (fun aimant (3) 
could ou serre dans la premiere piece de sup- 
port (2) et (fun element a effet Hall. to 



Jade rensemble du dlsposltff avecde ta mature 
plastique. 



3. Transducteur seton Tune quelconque des revendi- 
cations precedentes, 

caracterlse par 

18 

des composants eiectroniques separes etfou 
des circuits eiectroniques integres installes di- 
rectement k la surface de la piece de support 
(2 r 7) pour I'element de capteur (3) v les bran- 
chements electriques etent realises par 20 
brasage a la vague ou fixation mecanique en 
des endroits de la surface de la piece de sup- 
port (2, 7) qui fonctionnent comme des chemins 
conducteurs (9, 10. 11).- 

26 

4. Transducteur seton I'une quelconque des revendl- 
cations precedentes, 

caract6rls6 en ce que 



les lignes de liaisons (9, 10, 11) notamment 30 
dans la direction longitudirtale entre I'filement 
de capteur (3) et les broches de contact (8) ont 
des onduletions a la surface de la piece de sup- 
port (2) pour perrnettro un allongement dans la 
direction longltudinale. 95 

6. Procede de fabrication (fun capteur de valeur de 
mesure selon rune quelconque des revendications 
precedentes, 

caracterlsS en ce que *o 



- dans une premiere etepe d'un precede de fa- 
brication MID (€ Molded Interconnected Devi- 
se) (interconnexion par moulage) on injecte la 
piece de support (2, 7) chargee de palladium, 45 

- dans une seconde 6 tape du precede, sur les 
zones de la pidce de support (2, 7) dans les- 
quelles on ne veut pas neaiiser de lignes de 
liaisons gectriques (9, 10, 11), on Injecte une 
couche de matiere plastique, 50 

- dans une troisieme etape du precede, on da- 
pose les lignes de liaison (9, 10, 11) de maniere 
galvanique & la surface de la pidce de support 
(2,7),et 

- dans une quatrieme etape du procede, on ins- 53 
telle PSIement de capteur (3) et le circuit de me- 
sure (4), et 

- dans une dnqu&me etape du precede, on In- 



6 



EP 1 040 321 B1 




EP1 040321 B1 




8 



